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摘要(译)

在一个实施例中，一种成像系统在成像系统的照相机的视场内，用一个
或多个近红外（NIR）光照射组织的表面。 成像系统在成像系统的摄像
机的视场内捕获一个或多个NIR光的图像。 成像系统针对捕获图像中的
一个或多个NIR光的每个光斑，计算捕获图像中的光斑直径，光斑位置或
光斑形状。 成像系统基于计算的光斑直径，光斑位置或捕获的图像中一
个或多个NIR光的光斑形状，确定成像系统与组织表面之间的距离。 成
像系统向电子显示器提供指示成像系统和组织表面之间的确定距离的数
据。
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